See the notice on TED website

474919-2026 - Wettbewerb

Niederlande — Laborgerate, optische Gerate und Prazisionsgerate (auBer Glaser) — European
Tender Electron Beam Lithography system

OJ S 130/2026 09/07/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung — Standardregelung - Anderungsbekanntmachung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Universiteit Twente
E-Mail: c.delfgaauw@utwente.nl
Rechtsform des Erwerbers: Offentliches Unternehmen
Tatigkeit des offentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: European Tender Electron Beam Lithography system
Beschreibung: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam
Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new
Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron
sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of
applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide
range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with
different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Kennung des Verfahrens: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa
Interne Kennung: 379fcf7e-45¢c5-4d48-b8ea-3be831450e85
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

21.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgerate, optische Gerate und Prazisionsgerate (aul’er
Glaser)
Zusatzliche Einstufung (cpv): 38341100 Elektronenstrahlaufzeichnungsgerate

2.1.2. Erfillungsort
Land: Niederlande
Ort im betreffenden Land
Zusatzliche Informationen: Zie documentatie

2.1.3. Wert
Geschatzter Wert ohne MwSt.: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6. Ausschlussgriinde
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Quellen der Ausschlussgrinde: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0000
Titel: European Tender Electron Beam Lithography system
Beschreibung: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam
Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new
Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron
sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of
applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide
range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with
different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.
Interne Kennung: Ob4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgerate, optische Gerate und Prazisionsgerate (aul’er
Glaser)
Zusatzliche Einstufung (cpv): 38341100 Elektronenstrahlaufzeichnungsgerate

5.1.2. Erfullungsort
Land: Niederlande
Ort im betreffenden Land
Zusatzliche Informationen: Zie documentatie

5.1.3. Geschatzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.5. Wert
Geschéatzter Wert ohne MwSt.: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme:
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.9. Eignungskriterien
Quellen der Auswabhlkriterien: Auftragsunterlagen, Einheitliche Europaische Eigenerklarung
(EEE)

5.1.11. Auftragsunterlagen
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://s2c.mercell.com/today/217278

5.1.12. Bedingungen fur die Auftragsvergabe
Bedingungen fiir die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Zulassig
Adresse fur die Einreichung: https://s2c.mercell.com/today/217278
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeantrage eingereicht werden kénnen: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulassig
Frist fur den Eingang der Angebote: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Westeuropaische Zeit,
GMT
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5.1.15.

5.1.16.

Dauer, wahrend der das Angebot gultig bleiben muss: 90 Tage
Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausfuhrung muss im Rahmen von Programmen flr geschutzte
Beschaftigungsverhaltnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Zulassig

Auftrage werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen liber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

Weitere Informationen, Schlichtung und Nachpriifung
Uberprufungsstelle: Rechtbank Overijssel
Informationen tber die Uberpriifungsfristen: See descriptive document.

Organisation, die weitere Informationen fur die Nachpriafungsverfahren bereitstellt: Universiteit

Twente

8. Organisationen

8.1.

8.1.

474919-2026

ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Universiteit Twente
Registrierungsnummer: 50130536
Postanschrift: Drienerlolaan 5

Stadt: Enschede

Postleitzahl: 7522NB

Land, Gliederung (NUTS): Twente (NL213)
Land: Niederlande

Kontaktperson: Camilio Delfgaauw

E-Mail: c.delfgaauw@utwente.nl

Telefon: +31534891512

Internetadresse: https://www.utwente.nl
Profil des Erwerbers: https://s2c.mercell.com/buyer/16033
Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die weitere Informationen fur die Nachprifungsverfahren bereitstellt

ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Overijssel
Registrierungsnummer: 82940525

Stadt: Almelo

Postleitzahl: 7607 GB

Land, Gliederung (NUTS): Twente (NL213)
Land: Niederlande

E-Mail: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl
Telefon: (+31)0883611042

Rollen dieser Organisation:
Uberprifungsstelle
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10. Anderung
Fassung der zu andernden vorigen Bekanntmachung

d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01
Hauptgrund furr die Anderung

Korrektur — Beschaffer
Beschreibung

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an
electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography
system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several
(minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-
inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three
award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability;
G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes — the
subsection regarding ‘(extended) warranty’ has been removed (table P) and added to the
maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Anderung
Abschnittskennung: LOT-0000
Anderung der Auftragsunterlagen am: 08/07/2026

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aad4 - 01
Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung — Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Ubermittlung der Bekanntmachung: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00)
Westeuropaische Zeit, GMT

Bekanntmachung — eSender-Ubermittlungsdatum: 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00)
Westeuropaische Zeit, GMT

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfigbar ist: Englisch
Veroéffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 474919-2026

ABI. S — Nummer der Ausgabe: 130/2026

Datum der Veroffentlichung: 09/07/2026
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